


























































专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US8454518 公开(公告)日 2013-06-04

申请号 US12/162584 申请日 2007-01-25

申请(专利权)人(译) 松下电器产业有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 柯尼卡美能达，INC.

[标]发明人 SAITO KOETSU

发明人 SAITO, KOETSU

IPC分类号 A61B8/14

CPC分类号 A61B8/4444 G10K11/02 A61B8/00

优先权 2006023170 2006-01-31 JP
2006023169 2006-01-31 JP

其他公开文献 US20090062655A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种超声波探头，其能够消除处理中的困难，增加超声波的方向
性，并且获得高分辨率的诊断图像。超声波探头10构成为包括多个压电
元件1，声学匹配层2设置在物体侧（图中的上侧）的厚度方向的前表面
上，以对应于各个压电元件1如果需要，在压电元件1的与声匹配层2相对
的一侧的厚度方向上的后表面（图中的下表面）上设置有背负载构件3，
并且设置有声透镜4，声匹配层2由橡胶弹性材料形成，并且在多个压电
元件1的一侧以非分割的平坦表面形状布置。
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